
Рис. 2. Тривимірне СТМ-зображення фрагментів поверхні плівок Ti—Ta—N: а — вихідна плівка, б — плівка після 
термічної обробки при температурі 800 °С
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Рис. 3. Тривимірне СТМ-зображення фрагментів поверхні плівок Ti—Ta—N після індентування
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Рис. 5. Формування поверхневих наноструктур алмазним нанозондом методом нанодряпання
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Рис. 4. Формування поверхневих наноструктур алмазним нанозондом методом нановдавлювання


